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Slovni vyjad¥eni, komenti¥e a pfipominky vedouciho/oponenta:

PredloZena prace je zaméFena na elipsometrickou studii polymernich a kompozitnich vrstev
ptipravenych na KMF MFF UK metodou plazmové polymerace. Nové vlastnosti téchto
panostrukturovanych materialii jsou zajimavé jak z fandamentalniho, tak z aplikadniho hlediska, coZ
podnécuje potiebu jejich pfesné charakterizace. Spektroskopicka elipsometrie je v predloZené praci
vhodné kombinovéna s komplementarnimi charakterizaénimi metodami: AFM, XPS, WCA. a QCM.

V teoretické &asti jsou poloZeny zéklady spektroskopické elipsometrie spolu s naznacenim principu
pouitych komplementarnich charakterizaénich metod. Struéné jsou zde také popsény optické vlastnosti
plazmovych polymert a kompozitl kov/polymer. Navazujici experimentélni &ast informuje o metodé
pipravy studovanych vzorkll. Nejpodstatn€jsi Cast prace, vénovana diskusi vysledki, postupné
predstavuje aplikaci elipsometrie pti 1) uréeni vlivu ndklonu substratu umisténého v plazmové trysce na
tloustku a optické vlastnosti deponovanych pp-C:H vrstev, 2) studiu bobtnani pp-nylonovych vrstev, 3)
uréovéan{ drsnosti povrchu pp-PTFE vrstev a 4) studiu plnéni kompozitnich vrstev Au/pp-PEO.

PredloZené postupy vyhodnoceni elipsometrickych spekter, jakoZ i zAvéry vysiovené v jednotlivych
studovanych tématech, jsou z mého pohledu spravné. Upozornil bych pouze na limit pouziti EMA
aproximace pti modelovani drsnosti povrchu. Lateralni a vyskové rozmé&ry nerovnosti rozhranf musi byt
podstatng mensi neZ vlnové délka pouZité¢ho svétla. Toto neni splnéno napiiklad u vzorku ptfe36 s
hodnotou Iy parametru rovnou 129nm. V t&chto ptipadech je nutné pro popis interakce svétla s rozhranim
pouzit pokro&ileji aproximace, jako napfiklad Rayleigh-Riceovu teorii. Zaroved bych uvital podrobng&jsi
diskusi vénovanou otazce homogenity studovanych struktur vzhledem k metodg jejich piipravy. Zvlaste
u kompozitnich vrstev miZe nerovnomérné rozmisténi Au Kklastrii ve vrstvé vyvolat jeji optickou
anizotropil.

PredloZend prace je napsana struéné a vystizng, presto v textu nelze prehlédnout nékolik nepresnosti a
chyb. Chybu jsem zaznamenal napiiklad v rovnicich 2.19, 2.27, 2.37 2 2.39. Odhaduyji, Ze vétSina téchto
chyb vznikla pouze nepozorosti pii editaci textu a nijak se tedy neprojevily ve vysledcich a proslovenych
zavérech.

P¥ipadné otizky pii obhajob& a ndméty do diskuze:

1) Pozoroval jste v optickych spektrech kompozitnich vrstev Auw/pp-PEO projev plazmoni? Pripadné,
jaké byla jejich zavislost na plnéni vrstev?

2) Byla spodni strana Si substratu leskla nebo matna? Jak se dana skuteSnost projevi na modelové
struktute vzorku pouZité pti analyze elipsometrickych spekter?

3) Rovnice 2.29 piimo vyplyva z rovnice 2.28. Vysvétiete prod je ve jmemovateli pfed imagmamim
&lenem jednou kladné a jednou ziporné znaménko.
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uznat jako diplomovou.
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